
第 1 页 (共 1 页)

 

证书号第7317672号

专利公告信息

  发明专利证书

发 明 名 称：一种红外反射光谱地质标准样的制备方法

专 利 权 人：自然资源实物地质资料中心

地 址：100089 北京市海淀区东升双泉堡125号

发 明 人：郭东旭;史维鑫;张弘;汪艳芸;纪广轩;葛天助

专 利 号：ZL 2022 1 0355774.0 授权公告号： CN 114739768 B

专 利 申 请 日：2022年04月06日 授权公告日： 2024年08月23日

申请日时申请人： 自然资源实物地质资料中心

申请日时发明人： 郭东旭;史维鑫;张弘;汪艳芸;纪广轩;葛天助

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长

申长雨

                                                           2024年08月23日
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